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@ Mikromechanisches Element.

@ Die Erfindung betrifft ein mikrochemisches Ele-
ment, bestehend aus einem Substrat, einem am
Substrat haftenden, gegeniiber diesem durch Tem-
peraturdnderung teilweise beweglichen Mikrostruk-
turkOrper, der seinerseits aus einem elektrisch nicht
leitenden und aus einem elekirisch leitenden Materi-
al aufgebaut ist, wobei zumindest ein Teil des elek-
frisch leitenden Materials einen Heizwiderstand bil-
det.

Aufgabe der Erfindung ist, ein solches Element
dieser Art anzugeben, bei dem die Bewegung des
MikrostrukturkOrpers parallel zum Substrat erfolgt.
Die Aufgabe wird dadurch gel8st, daB der Heizwider-
stand im beweglichen Teil des Mikrostrukturk&rpers
in senkrechter Richtung auf das Substrat gesehen
asymmetrisch versetzt angeordnet und vollstindig
im Mikrostrukturk&rper versenkt ist, wobei seine Dik-
ke in der angegebenen Richtung der Dicke des
Mikrostrukturk&rpers entspricht.
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